
Einführung



Grundlagen des anisotropen Ätzens von Si



Die wichtigsten Ätzlösungen

Uneinheitliche Angaben in Literatur !!!



Ätzbäder für das anisotrope Ätzen von Si



Apparatur zum KOH-Ätzen



Ätzrate von (100)-Silizium für KOH



Basisstrukturen beim KOH-Ätzen



Ätzprozess im (100)-Wafer



Kristallographisches Ätzen in (100)-Silizium



Ätzprozess im (100)-Wafer
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